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固定污染源揮發性有機物自廠係數(含控制效率)

建置作業要點總說明 

本署於九十六年一月一日開始徵收固定污染源揮發性有機物空氣污

染防制費，並於九十六年二月十六日公告「公私場所固定污染源申報

空氣污染防制費之揮發性有機物之行業製程排放係數、操作單元(含設

備元件)排放係數、控制效率及其他計量規定」作為業者申報揮發性有

機物空污費時，計算其揮發性有機物排放量之依據。 

鑑於前揭公告排放係數為一行業別均化結果，部分業者反映實際排

放狀況與公告係數稍有落差，認為部分公告排放係數有高估之虞，乃

依據空氣污染防制費收費辦法第十條第一項第四款規定，業者可提出

經主管機關認可之排放係數或替代計算方式，據以計算廠內揮發性有

機物實際排放量。考量主管機關審核業者提出之自廠係數申請應有一

致性標準，乃訂定「固定污染源揮發性有機物自廠係數(含控制效率)

建置作業要點」，以作為主管機關審核業者按其實際排放狀況申請建

置自廠係數之依據，本要點訂定重點如下： 

一、本要點訂定目的。(第一點) 

二、本要點專用名詞及符號定義。(第二點) 

三、本要點適用對象。(第三點) 

四、建置自廠係數之申請項目及應符合附錄項目。(第四點) 

五、建置自廠係數之申請原則。(第五點) 

六、公私場所申請自廠係數建置須符合之規定事項。(第六點) 

七、公會申請行業製程排放係數建置須符合之規定事項。(第七點) 

八、公私場所及公會依本要點申請各項自廠係數建置須符合之規範內

容。(附錄一～六) 
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固定污染源揮發性有機物自廠係數(含控制效率)

建置作業要點 

規       定 說       明 

一、為辦理空氣污染防制費收費辦法第十條

第一項規定經主管機關認可之排放係數

審查作業，特訂定本要點。 

本要點訂定目的。 

二、本要點專用名詞及符號定義如下： 

（一）揮 發 性 有 機 物 (Volatile 

Organic Compounds, VOCs)：指

在一大氣壓力下，測量所得初始

沸點在攝氏二五○度以下有機化

合物之空氣污染物總稱。但不包

括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、

二硫化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸

銨、氰化物及硫氰化物等化合

物。 

（二）污染防制設備處理效率（以下簡

稱處理效率）：指空氣污染物經

污染防制設備處理後之排放量削

減百分比，依同步檢測污染防制

設備前端及後端廢氣濃度及排放

量進行計算，其計算公式如下： 

處理效率＝
E

EE 0
 × 100％ 

E：經集氣系統進入污染防制設

備前之空氣污染物單位小時

排放量，單位為公斤/小時。 

E0：經污染防制設備後逕排入大

氣之空氣污染物單位小時排

放量，單位為公斤/小時。 

（三）變 異 係 數 (Coefficient Of 

Variance, CV)計算公式如下： 

CV＝（S / X ）×100％ 

S：標準差＝ 


n

i

i XX
n 1

2)-(
1

1

＝

 

X ：平均值＝ 
n

i

iX
n 1

1

＝

 

n：檢測樣品數 

Xi：第 i次檢測數值 

一、專用名詞及符號定義。 

二、配合第四點自廠係數申請項目，增列揮

發性有機物之名詞定義。 

三、參照膠帶製造業揮發性有機物空氣污染

管制及排放標準第二條第八款規定，增

列污染防制設備處理效率之名詞定義。 

四、依據「商用統計學」（三民書局股份有

限公司，中華民國八十年八月出版）第

五十九至六十六頁內容，配合本要點第

六點(五)規範業者檢附各組檢測數值應

符合之統計分析結果，以確保檢測數值

之可信賴度，增列變異係數之名詞定

義。 

三、本要點適用對象為公私場所及依工業團

體法或人民團體法成立之組織(以下簡

本要點適用對象說明，在公會申請對象方

面，為掌握其代表性，以所屬會員總家數是
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稱公會)。 

前項公會提出申請之資格，其會員總家

數應占全國相同行業製程別總家數百分

之八十以上；未達百分之八十者，應另

提出該公會會員之行業製程特性與非公

會會員間之差異性說明，以驗證其代表

性。 

否達全國相同行業製程別總家數百分之八

十，為其認定之原則；家數未達上述條件

者，應提出其他未加入該公會之公私場所，

其製程特性與該公會所屬會員相同，以驗證

其代表性。 

四、公私場所申請自廠係數建置項目為原(

物)料中揮發性有機物含量係數、集氣

設備之集氣效率、防制設備之處理效率

、自廠製程排放係數、操作單元(含設

備元件)排放係數及其他項目等；公會

申請建置項目為行業製程排放係數。 

前項申請原(物)料中揮發性有機物含量

係數者，應符合附錄一規範；申請集氣

設備之集氣效率者，應符合附錄二規範

；申請防制設備之處理效率者，應符合

附錄三規範；申請自廠製程排放係數者

，應符合附錄四規範；申請操作單元(

含設備元件)排放係數者，應符合附錄

五規範；申請行業製程排放係數者，應

符合附錄六規範。 

未列於前項附錄規範之自廠係數建置項

目者，其建置方法經主管機關審查通過

後，亦可進行自廠係數建置作業。 

配合本署公告「公私場所固定污染源申報空

氣污染防制費之揮發性有機物之行業製程排

放係數、操作單元(含設備元件)排放係數、

控制效率及其他計量規定」附表中係數類

別，訂定申請者可依據實廠製程運作狀況，

申請自廠係數建置符合之項目，及其應符合

本要點附錄項目。 

五、申請者應依下列規定，向主管機關提出

申請： 

（一）申請者應於自廠係數建置前，提

出自廠係數建置方法(以下簡稱

建置方法)申請。 

（二）申請者應於自廠係數建置後，提

出自廠係數建置結果(以下簡稱

建置結果)申請。 

建置自廠係數之申請原則說明，申請及審查

作業採兩階段進行，第一階段為建置方法流

程審查，第二階段為建置結果合理性審查，

以避免造成業者檢測成本及時間之浪費。 

六、公私場所申請自廠係數建置須符合以下

規定： 

（一）審查機關：公私場所應依前點規

定，向中央主管機關提出自廠係

數建置申請。但自中華民國九十

九年一月一日起向直轄市、縣

(市)主管機關提出申請。 

（二）審查作業原則：主管機關受理公

私場所建置方法或建置結果申請

後，應於六十日內完成審查，並

得邀集相關單位及專家學者進行

一、公私場所申請自廠係數建置須符合之規

定事項說明。 

二、公私場所申請自廠係數建置之審查機關

規定。 

三、主管機關審查作業原則說明。 

四、公私場所建置自廠係數適用之檢測方法

依據說明。考量國內部分檢測項目尚未

公告檢測方法，故參考環檢所建置檢測

方法採用國外方法之來源依據，訂定中

央主管機關尚未公告適用檢測方法前，

公私場所為因應實際需要，可採用之檢
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審查，經審查符合規定者，主管

機關應於完成審查後十四日內通

知公私場所，公私場所接獲通知

後，依審查結果進行自廠係數建

置作業或固定污染源揮發性有機

物空氣污染防制費申報作業。 

申請文件經審查不合規定或內容

有欠缺者，主管機關應即通知公

私場所限期補正；屆期未補正

者，駁回其申請。但已於期限內

補正而仍不合規定或內容有欠缺

者，主管機關得再通知限期補

正。各次補正日數不算入審查期

限內，且補正總日數不得超過六

十日。 

自廠係數建置申請經主管機關駁

回者，應針對駁回內容提出完整

補正資料，始得再提出自廠係數

建置申請。 

（三）自廠係數建置採用之檢測方法，

其依據順序如下： 

1.符合中央主管機關公告之檢測

方法。 

2.中央主管機關尚未公告檢測方

法者，得採用下列檢測方法： 

（1）中華民國國家標準(CNS) 

（2）美國環保署公告方法

(U.S. EPA) 

（3）美國公共衛生協會之水

質 及 廢 水 標 準 方 法

(APHA) 

（4）日本工業規格協會之日

本工業標準(JIS) 

（5）美國材料試驗協會之方

法(ASTM) 

（6）官方分析化學家協會標

準(AOAC) 

（7）德國工程師協會之德國

工業標準(DIN) 

3.其他經主管機關認可之檢測方

法。 

  採用非中央主管機關公告之檢

測方法建置自廠係數者，應依

照實際檢測方法提出品保及品

測方法來源依據，並要求提出品保及品

管資料，以驗證其檢測結果之正確性。 

五、公私場所建置自廠係數應符合之檢測條

件說明。 

六、公私場所建置自廠係數之檢測組數規定

說明。考量業者檢測費用負擔及主管機

關可接受檢測數值差異程度，以公私場

所提供各組檢測數值之變異係數高低，

認定其檢測組數為三組或五組以上；經

專家諮詢會議討論，訂定以變異係數百

分之二十為判定依據。 

七、主管機關認可公私場所申請自廠係數之

原則說明。 

八、主管機關認可公私場所自廠係數適用條

件規定。 

九、主管機關查核公私場所自廠係數不適用

認定。 

十、中華民國九十九年一月一日起，固定污

染源揮發性有機物空氣污染防制費徵收

費率改採依空氣品質臭氧分級三級累進

費率徵收，另計量基準採質量平衡為原

則，已符合實際排放量。考量第二期程

收費制度，對於中華民國九十九年一月

一日後申請自廠係數建置之公私場所，

不給予往前追溯生效日期之規定。 

十一、使用自廠係數申報固定污染源揮發性

有機物空氣污染防制費之規定。 
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管之作業方式說明，併同建置

方法申請文件送主管機關審

查，經認可後始可採用。採用

中央主管機關公告之檢測方法

者，主管機關得依各申請案之

需求，於自廠係數建置方法審

查時，要求申請者補充說明其

規劃品保及品管作業方式。 

（四）檢測條件規定：公私場所申請自

廠係數非屬原(物)料中揮發性有

機物含量係數者，應於提出建置

方法申請時，一併提出具代表性

產能與製程運作狀況說明，且符

合固定污染源自行或委託檢測及

申報管理辦法第四條、第五條及

第十一條規定，於主管機關認可

之條件下執行採樣與檢測作業。

屬批次作業者，檢測時間應至少

包含二個完整批次作業；屬連續

作業者，檢測時間應包含一完整

流程，但最低時間不得少於二小

時。在建置方法申請前已完成之

檢測數據，其條件符合前述規定

者，得使用於建置結果申請。 

公私場所應於執行檢測作業前五

日向主管機關報備，主管機關得

於檢測當日進廠執行監督檢測作

業。 

（五）檢測組數規定：公私場所提出自

廠係數建置作業之檢測組數，應

提出三組不同作業時間之檢測數

值，且其檢測數值之變異係數須

小於百分之二十；變異係數達百

分之二十以上者，公私場所應自

行增加檢測組數至少達五組。主

管機關於第二階段建置結果審查

時，可依照各申請案件之特性差

異，要求公私場所增加檢測組

數。 

（六）主管機關依據公私場所提出檢測

數值結果認可自廠係數值，應符

合下列原則： 

1.原(物)料中揮發性有機物含量

係數認可原則如下： 
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（1）檢附單一物料三組檢測

數值者，依其檢測數值

之平均值認可。 

（2）檢附單一物料五組以上

檢測數值者，其檢測數

值高於申請平均值一‧

一倍之組數占該項物料

總檢測組數比例超過百

分之四十時，其物料含

量係數依該物料分析結

果最大值認可，非屬前

述對象則依平均值認

可。 

2.自廠製程排放係數及操作單元

(含設備元件)排放係數認可原

則如下： 

（1）檢附三組檢測數值者，

依其檢測數值之平均值

認可。 

（2）檢附五組以上檢測數值

者，其檢測數值高於申

請平均值一‧一倍之組

數占總檢測組數比例超

過百分之四十時，以申

請檢測數值最大值認

可，非屬前述對象則依

平均值認可。 

3.集氣效率及處理效率認可原則

如下： 

（1）檢附三組檢測數值者，

依其檢測數值之平均值

認可。 

（2）檢附五組以上檢測數值

者，其檢測數值低於申

請平均值○‧九五倍之

組數占總檢測組數之比

例超過百分之四十時，

以申請檢測數據最低值

認可，非屬前述對象則

依平均值認可。 

4.因製程特性不適用前述三項認

可原則者，主管機關得以公式

方式認可自廠係數。 

（七）自廠係數適用條件規定： 
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1.自廠係數屬原(物)料中揮發性

有機物含量係數者，其原(物)

料使用項目應符合主管機關認

可內容，且原(物)料中揮發性

有機物含量值不得超出認可數

值範圍達百分之二十。 

2.自廠係數屬集氣設備之集氣效

率、防制設備之處理效率、自

廠製程排放係數及操作單元

(含設備元件)排放係數者，其

實廠製程操作狀況，應符合主

管機關認可實際影響自廠係數

之製程、集氣設備或防制設備

操作條件，且不得超出各項認

可數值範圍達百分之十。 

3.其他經主管機關指定之事項。 

4.公私場所未能符合前述規定

時，當季應依「公私場所固定

污染源申報空氣污染防制費之

揮發性有機物之行業製程排放

係數、操作單元(含設備元件)

排放係數、控制效率及其他計

量規定」公告規定，計算固定

污染源揮發性有機物空氣污染

防制費。 

（八）主管機關查核公私場所之自廠係

數，其實際製程、集氣設備或防

制設備操作狀況，不符主管機關

認可之自廠係數適用條件規定，

而公私場所當季仍使用自廠係數

計算固定污染源揮發性有機物空

氣污染防制費時，主管機關得依

空氣污染防制費收費辦法規定，

重新計算公私場所固定污染源揮

發性有機物空氣污染防制費，且

其自廠係數不得繼續使用。 

公私場所自廠係數非屬原(物)料

中揮發性有機物含量係數者，得

於事實發生日起十五日內檢具相

關證明文件，以佐證其實際製

程、集氣設備或防制設備操作狀

況不影響主管機關認可之自廠係

數值達百分之十，經主管機關審

查通過者，其自廠係數仍可繼續
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使用。 

（九）自廠係數起算時間規定：公私場

所於取得主管機關認可之自廠係

數後，始得於當季使用該係數計

算固定污染源揮發性有機物空氣

污染防制費。 

中華民國九十九年一月一日前提

出自廠係數建置申請者，得檢具

文件證明在自廠係數建置申請前

之製程、集氣設備或防制設備操

作狀況，經審查符合主管機關認

可自廠係數適用條件規定，得往

前追溯生效日期。但於中華民國

九十九年一月一日（含）後申請

自廠係數建置者，不得往前追溯

生效日期。 

（十）使用自廠係數申報固定污染源揮

發性有機物空氣污染防制費之規

定：公私場所使用經主管機關認

可之自廠係數進行固定污染源揮

發性有機物空氣污染防制費申

報，應於申報時一併檢附(七)1.

至 3.規範之自廠係數適用條件

相關報表或資料，其不符主管機

關認可之自廠係數適用條件規定

者，則依（七）4.及(八)相關規

定辦理。 

七、公會申請行業製程排放係數建置須符合

以下規定： 

（一）公會應依第五點規定，向中央主

管機關提出行業製程排放係數建

置申請。 

（二）公會篩選代表性建置對象之原則

如下： 

1.調查對象分組：針對調查之公

私場所依其產能規模由大至小

排序，並分成大、中及小規模

三組，各組分類方法如下： 

組別 大規模 中規模 小規模 

產能

規模 

占調查對

象總產能

前 30％者 

占調查對

象總產能

前 30％～

70％者 

占調查對

象總產能

後 30％者 

2.代表性對象建置比例如下： 

一、公會申請行業製程排放係數建置須符合

之規定事項說明。 

二、公會提出行業製程排放係數建置申請之

審查機關規定。 

三、公會篩選代表性建置對象原則規定。 

四、公會篩選之代表性建置對象，其自廠係

數建置方式規定。 

五、中央主管機關得依公會檢附之自廠係數

建置文件，據以修正「公私場所固定污

染源申報空氣污染防制費之揮發性有機

物之行業製程排放係數、操作單元(含

設備元件)排放係數、控制效率及其他

計量規定」公告規定。 
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（1）各組總製程數大於五個

者，應至少選取各組總

製程數百分之二，且不

得少於五個，納入代表

性建置對象。同一公私

場所不得選取超過兩個

製程數。 

（2）各組總製程數小於或等

於五個者，應全部納入

代表性建置對象。 

（三）公會依照(二)2 規定，選取之代

表性建置對象，其行業製程排放

係數建置方式，皆須依第四點及

第六點(二)至(五)規定辦理。 

（四）中央主管機關得依公會提出代表

性建置對象之有效排放係數值，

計算其加權平均數，據以認可公

會申請行業製程排放係數，並修

正「公私場所固定污染源申報空

氣污染防制費之揮發性有機物之

行業製程排放係數、操作單元

(含設備元件)排放係數、控制效

率及其他計量規定」公告規定。 
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附錄一、申請原(物)料中揮發性有機物含量

係數建置之規範 

 

（一）規範內容：申請原(物)料中揮發性有機

物含量自廠係數建置之文件、方法及

紀錄規定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請文件： 

1.自廠係數建置方法申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置方法申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置方法計畫書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標。 

（2）製程說明、廢氣流向圖與全廠揮發

性有機物質量流布說明(應包含固

定污染源操作許可證影本（含內

頁）。 

（3）全廠製程原(物)料使用清單(應包含

近兩年原物料使用量及產品產量月

報表)與物質成分資料。 

（4）規劃採用之檢測原理及方法。 

（5）規劃品保及品管作業方式(採用非

屬中央主管機關公告檢測方法者須

檢附)。 

（6）規劃之儀器類型(採用非屬中央主

管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（7）規劃之檢測採樣頻率、週期與組

數。 

（8）自廠係數計算原則說明。 

（9）其他經主管機關指定事項。 

2.自廠係數建置結果申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置結果申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置結果報告書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置結果申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經主管機關審核「固定污染源揮

發性有機物自廠係數建置方法計畫

書」之審核結果。 

公私場所於自廠係數建置方法及結果申請

時，所需檢附之相關文件說明。 
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（2）採用之檢測原理及方法。 

（3）採樣當時儀器配置(採用非屬中央

主管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（4）檢測採樣頻率、週期與組數。 

（5）原始檢測報告(應包含品保及品管

各項作業執行結果說明)。 

（6）自廠係數試算作業。 

（7）其他經主管機關指定事項。 

（三）建置方法：公私場所進行原(物)料中一

般揮發性有機物或個別物種含量係數

申請作業，其採用之檢測方法應符合

第六點(三)規定。 

公私場所進行原(物)料中一般揮發性有機物

或個別物種含量係數建置方法說明。 

（四）紀錄規定：檢測作業須記錄採樣對象

之原(物)料名稱、供應商、批次或貨

號、採樣位置與採樣方法。 

檢測作業時須記錄相關事項說明。 
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附錄二、申請集氣設備集氣效率建置之規範  

（一）規範內容：申請集氣設備集氣效率建

置之文件、方法、檢測條件、紀錄規

定及其他規定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請文件： 

1.自廠係數建置方法申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置方法申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置方法計畫書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標。 

（2）製程說明、廢氣流向圖與全廠揮發

性有機物質量流布說明(應包含固

定污染源操作許可證影本（含內

頁）)。 

（3）集氣設備設計圖說與監測儀表設置

說明。 

（4）規劃採用之檢測原理及方法。 

（5）規劃品保及品管作業方式(採用非

屬中央主管機關公告標準檢測方法

者須檢附)。 

（6）規劃之儀器配置(採用非屬中央主

管機關公告檢測方法者須檢附)。 

（7）規劃之檢測採樣頻率、週期與組

數。 

（8）自廠係數計算原則說明。 

（9）其他經主管機關指定事項。 

2.自廠係數建置結果申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置結果申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置結果報告書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置結果申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經主管機關審核「固定污染源揮

發性有機物自廠係數建置方法計

畫書」之審核結果。 

（2）採用之檢測原理及方法。 

（3）採樣當時儀器配置(採用非屬中央

主管機關公告標準檢測方法者須

公私場所於自廠係數建置方法及結果申請

時，所需檢附之相關文件說明。 
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檢附)。 

（4）檢測採樣頻率、週期與組數。 

（5）原始檢測報告(應包含品保及品管

各項作業執行結果說明)。 

（6）自廠係數試算作業。 

（7）其他經主管機關指定事項。 

（三）建置方法：公私場所進行集氣設備集

氣效率申請作業，其採用之檢測方法

應符合第六點(三)規定。 

公私場所進行集氣設備集氣效率建置方法說

明。 

（四）檢測條件：相關檢測條件應符合第六

點(四)規定。 

公私場所進行集氣設備集氣效率建置之相關

檢測條件說明。 

（五）紀錄規定：排放管道上游連接之污染

源、集氣設備及污染防制設備應記錄

相關操作條件，並確認其在正常之操

作範圍內。 

檢測作業時須記錄相關事項說明。 

（六）其他規定：申請建置集氣效率之集氣

設備，其與污染源之相對位置無法固

定者，不得提出集氣效率建置申請。 

其他公私場所不適用集氣設備集氣效率建置

申請條件說明。 
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附錄三、申請防制設備處理效率建置之規範  

（一）規範內容：申請防制設備處理效率建

置之文件、方法、檢測條件及紀錄規

定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請文件： 

1.自廠係數建置方法申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置方法申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置方法計畫書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標。 

（2）製程說明、廢氣流向圖與全廠揮發

性有機物質量流布說明(應包含固

定污染源操作許可證影本（含內

頁）)。 

（3）全製程原(物)料使用清單與污染源

活動強度資訊(應包含近兩年污染

源活動強度紀錄報表)。 

（4）防制設備設計圖說、原理說明及相

關操作條件說明(應包含近兩年防

制設備操作與維護紀錄)。 

（5）規劃採用之檢測原理及方法。 

（6）規劃品保及品管作業方式(採用非

屬中央主管機關公告檢測方法者須

檢附)。 

（7）規劃之儀器配置(採用非屬中央主

管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（8）規劃之檢測採樣頻率、週期與組

數。 

（9）自廠係數計算原則說明。 

（10）其他經主管機關指定事項。 

2.自廠係數建置結果申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置結果申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置結果報告書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置結果申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經主管機關審核「固定污染源揮發

公私場所於自廠係數建置方法及結果申請

時，所需檢附之相關文件說明。 
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性有機物自廠係數建置方法計畫

書」之審核結果。 

（2）採用之檢測原理、方法與檢測當時

之產能條件狀況。 

（3）採樣當時儀器配置(採用非屬中央

主管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（4）檢測採樣頻率、週期與組數。 

（5）原始檢測報告(應包含品保及品管

各項作業執行結果說明)。 

（6）自廠係數試算作業。 

（7）其他經主管機關指定事項。 

（三）建置方法：公私場所進行防制設備處

理效率申請作業，其採用之檢測方法

應符合第六點(三)規定。 

公私場所進行防制設備處理效率建置方法說

明。 

（四）檢測條件：相關檢測條件應符合第六

點(四)規定。防制設備屬因耗材更換影

響處理效率者，主管機關可依個別防

制設備特性，於自廠係數建置方法審

查時，要求公私場所針對防制設備耗

材更換前後不同操作時間進行檢測，

以驗證其防制設備之處理效率。 

公私場所進行防制設備處理效率建置之相關

檢測條件說明。 

（五）紀錄規定：排放管道上游連接之污染

源、集氣設備及污染防制設備應記錄

相關操作條件，並確認其在正常之操

作範圍內。 

檢測作業時須記錄相關事項說明。 
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附錄四、申請自廠製程排放係數建置之規範  

（一）規範內容：申請自廠製程排放係數建

置之文件、方法、檢測條件、紀錄規

定及其他規定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請文件： 

1.自廠係數建置方法申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置方法申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置方法計畫書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標。 

（2）製程說明、廢氣流向圖、全廠揮發

性有機物質量流布說明、各製程污

染源集氣設備型式及效率說明(應

包含固定污染源操作許可證影本

（含內頁）)。 

（3）全廠製程原(物)料使用清單(應包含

近兩年原物料使用量及產品產量月

報表)。 

（4）近兩年全廠製程廢棄物及廢水處理

量月報表，並說明預估廢棄物及廢

水中揮發性有機物含量(申請質量

平衡係數者須檢附)。 

（5）防制設備設計圖說、原理說明及相

關操作條件說明(應包含近兩年防

制設備操作與維護紀錄)。 

（6）規劃採用之檢測原理、方法與具代

表性之產能條件說明。 

（7）規劃品保及品管作業方式(採用非

屬中央主管機關公告標準檢測方法

者須檢附)。 

（8）規劃之儀器配置(採用非屬中央主

管機關公告檢標準測方法者須檢

附)。 

（9）規劃之檢測採樣頻率、週期與組

數。 

（10）自廠係數計算原則說明。 

（11）其他經主管機關指定事項。 

2.自廠係數建置結果申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置結果申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

公私場所於自廠係數建置方法及結果申請

時，所需檢附之相關文件說明。 
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數建置結果報告書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置結果申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經主管機關審核「固定污染源揮發

性有機物自廠係數建置方法計畫

書」之審核結果。 

（2）採用之檢測原理、方法與檢測當時

之產能條件狀況。 

（3）採樣當時儀器配置(採用非屬中央

主管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（4）檢測採樣頻率、週期與組數。 

（5）原始檢測報告(應包含品保及品管

各項作業執行結果說明)。 

（6）自廠係數試算作業。 

（7）其他經主管機關指定事項。 

（三）建置方法： 

1.以排放管道檢測結果建置者：申請自廠

製程排放係數建置之公私場所，其製程

污染源產生之揮發性有機空氣污染物，

皆經由密閉負壓操作完全捕集並輸送至

後端排放管道，使傳送之氣體不直接與

大氣接觸者，可依排放管道中一般揮發

性有機物或個別物種檢測結果，據以建

置自廠製程排放係數。採用之檢測方法

應符合第六點(三)規定。 

2.以質量平衡計算方式建置者：公私場所

應檢視實廠製程狀況，提出製程穩定且

具代表性產能之操作期程，並依下列排

放量計算公式及第六點(三)檢測方法規

定，建置自廠製程排放係數： 

VOCs 排放量(公斤/單位時間)＝Σ(新購

入各原(物)料之 VOCs 含量)(公斤/單位

時間)＋Σ(回收再投入製程之各原(物)料

之 VOCs 含量)(公斤/單位時間)－Σ(各防

制設備處理之 VOCs 量)(公斤/單位時間)

－Σ(各廢棄物中 VOCs 量)(公斤/單位時

間)－Σ(各產品中 VOCs 量)(公斤/單位時

間)－Σ(各回收儲存且尚未投入製程之原

(物)料 VOCs 含量)(公斤/單位時間)－

Σ(各廢水中 VOCs 量)(公斤/單位時間) 

公私場所進行行業製程自廠係數建置方法說

明。 

（四）檢測條件：相關檢測條件應符合第六 公私場所進行行業製程自廠係數建置之相關
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點(四)規定，防制設備屬因耗材更換影

響處理效率者，主管機關可依個別防

制設備特性，於自廠係數建置方法審

查時，要求公私場所針對防制設備耗

材更換前後不同操作時間進行檢測，

以驗證其防制設備之處理效率。 

檢測條件說明。 

（五）紀錄規定：排放管道上游連接之污染

源及污染防制設備應記錄相關操作條

件，並確認其在正常之操作範圍內。 

檢測作業時須記錄相關事項說明。 
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附錄五、申請操作單元(含設備元件)排放係

數建置之規範 
 

（一）規範內容：申請操作單元(含設備元件)

排放係數建置之文件、方法、檢測組

數及排放量計算公式規定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請文件： 

1.自廠係數建置方法申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置方法申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置方法計畫書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標。 

（2）製程說明、廢氣流向圖與全廠揮發

性有機物質量流布說明(應包含固

定污染源操作許可證影本（含內

頁）)。 

（3）全製程原(物)料使用清單與污染源

活動強度資訊(應包含近兩年污染

源活動強度紀錄報表)。 

（4）全製程設備元件清單，且應含近兩

年例行性洩漏區間監測結果紀錄報

表(申請設備元件係數者)。 

（5）廢水處理設備設計圖說、原理及操

作條件說明，且應含近兩年廢水處

理量月報表 (申請廢水逸散係數

者)。 

（6）儲槽設計圖說、原理及操作條件說

明，且應含近兩年儲槽儲存物料進

料量月報表 (申請儲槽逸散係數

者)。 

（7）規劃採用之檢測原理及方法。 

（8）規劃品保及品管作業方式(採用非

屬中央主管機關公告標準檢測方法

者需檢附)。 

（9）規劃之儀器配置(採用非屬中央主

管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（10）規劃之檢測採樣頻率、週期與組

數。 

（11）自廠係數計算原則說明。 

（12）其他經主管機關指定事項。 

公私場所於自廠係數建置方法及結果申請

時，所需檢附之相關文件說明。 
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2.自廠係數建置結果申請作業：公私場所

應填具「自廠係數建置結果申請書」，

連同「固定污染源揮發性有機物自廠係

數建置結果報告書」或其他經主管機關

指定文件，向主管機關提出自廠係數建

置結果申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經主管機關審核「固定污染源揮發

性有機物自廠係數建置方法計畫

書」之審核結果。 

（2）採用之檢測原理、方法與檢測當時

之產能條件狀況。 

（3）採樣當時儀器配置(採用非屬中央

主管機關公告標準檢測方法者須檢

附)。 

（4）檢測採樣頻率、週期與組數。 

（5）原始檢測報告(應包含品保及品管

各項作業執行結果說明)。 

（6）自廠係數試算作業。 

（7）其他經主管機關指定事項。 

（三）建置方法：公私場所進行操作單元(含

設備元件)自廠係數建置申請作業，其

採用之檢測方法應符合第六點(三)規

定。 

公私場所進行操作單元(含設備元件)自廠係

數建置方法說明。 

（四）檢測組數及排放量計算方式(申請設備

元件者)：應依最近一季之元件洩漏檢

測結果，決定欲建立排放係數之設備

元件型式，並統計該型式設備元件分

布 在 各 洩 漏 濃 度 (C)(100ppm ＜

C≦1000ppm 、 1000ppm ＜ C ＜

10000ppm、C≧10000ppm)之總個數。

取該型式設備元件在各濃度區間總個

數之百分之五(不得低於四點次)，於不

同時間點，進行五批次元件洩漏檢測

調查工作，取其平均值，提出申請。 

公私場所進行操作單元(含設備元件)自廠係

數建置之檢測組數及排放量計算方式說明。 
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附錄六、申請行業製程排放係數建置之規範  

（一）規範內容：申請行業製程排放係數建

置之申請條件、申請文件及建置方法

規定。 

本附錄主要規範內容說明。 

（二）申請條件：應符合第三點規定。 申請行業製程排放係數建置對象條件說明。  

（三）申請文件： 

1.行業製程排放係數建置方法申請作業：

申請者應填具「自廠係數建置方法申請

書」，連同「固定污染源揮發性有機物

自廠係數建置方法計畫書」或其他經中

央主管機關指定文件，向中央主管機關

提出行業製程排放係數建置方法申請。 

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置方法計畫書」內容如下： 

（1）計畫目標(應包括說明申請之行業

製程別於現行中央主管機關公告排

放係數不適切之緣由)。 

（2）申請者組織之登記註冊證明、會員

申請資格說明及會員名單。 

（3）所屬會員總家數占全國該行業製程

別總家數之比例，及其代表性說

明。 

（4）申請之行業製程別國內現況調查

(應包括國內可掌握該製程之總家

數、名單提供及產能資訊說明)。 

（5）申請之行業製程名稱及特性說明

(應包含製程流程圖、使用原物料

及產品種類、製程操作設備及防制

設備說明、主要污染來源及污染物

種類說明)。 

（6）代表性建置對象篩選原則說明，以

及代表性建置對象名單。 

（7）各代表性建置對象應檢附「固定污

染源揮發性有機物自廠係數建置方

法計畫書」(已通過自廠係數建置

申請者，不須檢附本項文件，但須

檢附自廠係數認可公文影本)。 

（8）行業製程排放係數計算原則說明。 

2.行業製程排放係數建置結果申請作業：

申請者應填具「自廠係數建置結果申請

書」，連同「固定污染源揮發性有機物

自廠係數建置結果報告書」或其他經中

央主管機關指定文件，向中央主管機關

提出行業製程排放係數建置結果申請。 

申請行業製程排放係數建置者於自廠係數建

置方法及結果申請時，所需檢附之相關文件

說明。 
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「固定污染源揮發性有機物自廠係數建

置結果報告書」內容如下： 

（1）經中央主管機關審核「固定污染源

揮發性有機物自廠係數建置方法計

畫書」之審核結果。 

（2）各代表性建置對象應檢附「固定污

染源揮發性有機物自廠係數建置結

果報告書」(已通過自廠係數建置

申請者，不須檢附本項文件)。 

（3）行業製程排放係數試算作業。 

（四）建置方法：公會申請行業製程排放係

數建置，其相關建置方法應符合第七

點規定。 

申請行業製程排放係數建置之方法說明。 

 


